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페인트 도장부스에서 배기되는 배기가스중에는 톨루엔,크실렌,MEK,IPA 등과 같은 휘발성 유기화합

물(Volatile Organic Compounds : VOCs)이 함유되어 대기중으로 배출되므로써 대기오염을 야기하

기 있는데, 이를 방지하기 위하여 정화효율이 안정적이며 경제적이고 운전이 용이한 활성탄

(Activated Carbon) 흡착방식이 대부분 이용되고 있다. 활성탄은 VOC 제거 이외에도 촉매로도 사용

되고 용제농축회수, 가스분리, 그리고 악취제거 등 다양한 용도로 사용되고 있다. 그러나 활성탄은 흡

착질을 일정량 흡착하게 되면 더 이상 흡착할 수 없는 포화상태에 이르는 특성 때문에 활성탄 교체에 

따른 과도한 운전비 문제를 안고 있다. 상기 문제점을 해결하기 위하여 본 연구에서는 페인트 도장 

및 인쇄부스의 실제현장에 본 연구팀에서 개발한 카트리지 형태의 활성탄 흡착탑을 설치하여 일정기

간 동안 운전한 후 배출가스가 배출허용기준에 다다르면(이때의 흡착률은 약 20-25%W/W), 선회류

(vortex) 연소기술을 이용한 VOC 산화시스템에서 활성탄에 흡착되어 있는 화합물을 탈착시키면서 

강제열풍의 유량,온도에 따른 활성탄의 재생효율 및 VOC의 연소효율을 고찰하였다. 본 연구결과는 

산업현장에서 발생되는 VOC를 농축/방지하는 시스템을 개발할 뿐만 아니라 포화상태에 있는 활성

탄을 재생하는 산화시스템을 개발하는데 긴요한 자료로 활용되리라 여긴다.  




